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摘要(译)

本发明提供一种制备不均匀颗粒层的方法，有机发光二极管装置和显示
装置。制备不均匀颗粒层的方法包括以下步骤：在基板上形成纳米颗粒
层;加热基板以熔化与基板接触的纳米颗粒，而表面上的纳米颗粒保持固
态;冷却基板以形成具有不平坦表面的纳米颗粒层。本发明的方法工艺简
单，易于实现工业生产。将包括不均匀颗粒层的基板施加到OLED器件，
因此可以改变光线的传播方向，以避免界面上的全反射，从而提高OLED
器件的光提取效率。在本发明中制备的OLED器件适用于各种显示器件。
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